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1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

ПК-2 ПК-2 Способен к разработке технологических процессов сборки и юстировки типовых
систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов
и систем

ПК-2.1 ПК-2.1.  Анализирует состояние технологий изготовления,  сборки,  юстировки и
контроля современных лазерных оптико-электронных приборов и комплексов

                   Знать:
ПК-2.1/Зн1 Анализирует состояние технологий изготовления, сборки, юстировки и
контроля современных лазерных оптико-электронных приборов и комплексов

                   Уметь:
ПК-2.1/Ум1  Составляет  технологические  карты  сборки,  юстировки  и  контроля
оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей

                   Владеть:
ПК-2.1/Нв1  Разрабатывает  и  вносит  предложения  по  корректировке
конструкторской и технологической документации с  учетом результатов контроля
качества изделия

ПК-2.2  ПК-2.2.  Составляет  технологические  карты  сборки,  юстировки  и  контроля
оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей

                   Знать:
ПК-2.2/Зн1 Анализирует состояние технологий изготовления, сборки, юстировки и
контроля современных лазерных оптико-электронных приборов и комплексов

                   Уметь:
ПК-2.2/Ум1  Составляет  технологические  карты  сборки,  юстировки  и  контроля
оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей

                   Владеть:
ПК-2.2/Нв1  Разрабатывает  и  вносит  предложения  по  корректировке
конструкторской и технологической документации с  учетом результатов контроля
качества изделия

ПК-3  ПК-3.Способен  к  разработке  технологических  процессов  контроля  механических,
оптических  и  оптико-электронных  блоков,  узлов  и  элементов  типовых  систем  и  приборов
лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем

ПК-3.2 ПК-3.2. Определяет перечень оборудования, необходимого для контроля качества
выпускаемой оптической продукции

                   Знать:
ПК-3.2/Зн1  Разрабатывает  методики  контроля  качества  выпускаемой  оптической
продукции
ПК-3.2/Зн2  Основные  параметры,  которые  должны  контролироваться  для
подтверждения  качества  производимой  оптической  продукции.  Оптические
материалы  и  технологии.  Оптический  производственный  контроль.  Методы
контроля  и  требования  к  измерительной  аппаратуре.  Основы  метрологии,
стандартизации  и  сертификации  продукции.  Нормативные  документы  системы
менеджмента качества. Методы системного анализа. Компьютерные технологии и
программные средства проектирования и конструирования.

                   Уметь:
ПК-3.2/Ум1  Определяет  перечень  оборудования,  необходимого  для  контроля
качества выпускаемой оптической продукции



ПК-3.2/Ум2  Производить  контроль  качества  выпускаемой  оптической  продукции
на  имеющемся  в  организации  контрольно-измерительном  оборудовании.
Анализировать техническое состояние и возможности контрольно-измерительного
оборудования  организации.  Принимать  решения  о  необходимости  проведения
корректировки технической документации.

                   Владеть:
ПК-3.2/Нв1  Разрабатывает  мероприятия  по  обеспечению  качества,  надёжности  и
безопасности  оптической  продукции  на  всех  этапах  жизненного  цикла
оптотехники, оптических и оптико- электронных приборов и комплексов
ПК-3.2/Нв2  Методами  оптических  измерений  геометрических  параметров
оптических  элементов,  параметров  оптических  материалов,  характеристик
оптических  систем,  параметров  световой  волны,  методов  испытания  оптических
систем, исследования качества оптического изображения

            2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Планируемые 
результаты освоения 
программы

Уровень 
овладения

Критерии оценивания (перечень сформированных 
ИДК/ЗУВ по уровням освоения)

ПК-2 ПК-2 Способен 
к разработке 
технологических 
процессов сборки и 
юстировки типовых 
систем, приборов, 
узлов и деталей 
лазерной техники, 
лазерных 
оптико-электронных 
приборов и систем

Повышенный
ИДК ПК-2.1 ПК-2.1. Анализирует состояние 
технологий изготовления, сборки, юстировки и 
контроля современных лазерных оптико-электронных 
приборов и комплексов

   Знать:
ПК-2.1/Зн1 Анализирует состояние технологий 
изготовления, сборки, юстировки и контроля 
современных лазерных оптико-электронных приборов 
и комплексов

            3. Шкала оценивания

Оценка Критерии оценивания (перечень сформированных ИДК/ЗУВ)

Не зачтено Результаты обучения не сформированы на достаточном уровне

4. Контрольные мероприятия по дисциплине
Вид контроля Форма контроля/Оценочное средство

Текущий контроль
Промежуточная 
аттестация

Контрольная работа
Зачет

№ 
п/п Наименование раздела Контролируем

ые ИДК

Вид контроля/ используемые 
оценочные материалы 

Текущий Промежут. 
аттестация 

1 Введение. Основные этапы 
процесса создания 
оптико-электронного прибора.

ПК-2.1 ПК-2.2 
ПК-3.2 

Зачет



2 Общие принципы построения 
технологического процесса 
сборки.

ПК-2.1 ПК-2.2 
ПК-3.2 

Зачет

3 Разработка технологического 
проекта сборки ОЭП. 
Организация сборочных работ.

ПК-2.1 ПК-2.2 
ПК-3.2 

Зачет

4 Контрольно-юстировочная 
аппаратура.

ПК-2.1 ПК-2.2 
ПК-3.2 

Зачет

5 Сборка и юстировка типовых 
узлов ОЭП.

ПК-2.1 ПК-2.2 
ПК-3.2 

Зачет

6 Сборка и юстировка основных 
оптических и 
оптико-электронных приборов.

ПК-2.1 ПК-2.2 
ПК-3.2 

Зачет

7 Основные контрольные 
операции, выполняемые в 
сборочном цехе.

ПК-2.1 ПК-2.2 
ПК-3.2 

Зачет

8 Технический контроль и 
испытания оптико-электронных 
приборов.

ПК-2.1 ПК-2.2 
ПК-3.2 

Зачет

9 Системы качества и аттестации 
продукции.

ПК-2.1 ПК-2.2 
ПК-3.2 

Зачет

5. Порядок проведения промежуточной аттестации
Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется  локальными

нормативными актами Университета:
-  Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  образовательным  программам
высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры  в  федеральном  государственном  бюджетном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Московский  государственный  университет  геодезии  и  картографии»,
п.6 «Организация и проведение промежуточной аттестации».
-  Положением  о  порядке  осуществления  образовательного  процесса,  проведения  текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  с  применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в  федеральном
государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего  образования
«Московский  государственный  университет  геодезии  и  картографии»,  п.8  «Проведение
промежуточной аттестации с применением ЭО и ДОТ».

Промежуточная аттестация: Зачет, 8 семестр.

6. Оценочные материалы текущего контроля  

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

8 семестр, Зачет
Контролируемые ИДК: ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-3.2 
Вопросы/Задания:
            1. Основные понятия и определения

            2. Виды сборочных процессов.



            3. Характеристики качества ОП.

            4. Сборка и юстировка объективов. Насыпная конструкция.

            5. Объективы со свинчивающимися оправами.

            6. Факторы, влияющие на качество прибора. Независимая и зависимая юстировка.

            7. Оптические системы с неизменной юстировкой.

            8. Оптические системы с неизменной юстировкой.
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